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摘要(译)

提供了一种可植入医疗设备（IMD）天线及其制造方法。 IMD可包括陶
瓷结构，该陶瓷结构具有至少一个限定空腔的壁。陶瓷结构可包括第一
端和远离第一端的第二端，第一端敞开以提供通向中空腔的入口，第二
端闭合。 IMD还包括集成在陶瓷结构的至少一个壁中的天线，并且壳体
邻接陶瓷结构。
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